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摘要(译)

本发明公开了一种液晶面板周边残材检出和去除的装置及其方法，涉及
液晶面板制造领域，为能够准确地检出和去除液晶面板周边的残材而发
明。所述装置包括导轨，在所述导轨上设有两组相对的支架，在所述各
支架上均设有接触杆和感应器，所述感应器用于根据所述接触杆与待检
液晶面板的接触状态判断待检液晶面板周边是否具有残材；在所述各支
架上且靠近所述检测部均设有去除单元，所述去除单元用于去除残材。
所述方法包括：驱动两组支架相对滑移，使接触杆与待检液晶面板接
触，并根据此时接触杆与待检液晶面板的接触状态判断待检液晶面板周
边是否具有残材；若检出待检液晶面板周边具有残材，则击落残材。本
发明可用于检出并去除液晶面板周边的残材。
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